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Sondas e Controladores

Ceramat WA 150

Versao de acordo com a conexao de processo especifica da aplicacao

Sonda retratil com vedacao de
ceramica ao processo, para a maxima
disponibilidade do ponto de medicao.
Para medicdo em fluidos de processo
altamente viscosos, abrasivos, fibrosos
ou obstruidos.

A vedacdo do processo sem desgaste
e a construcdo modular das sondas
retrateis permitem que o acionamento
seja desmontado para ajuste, limpeza
ou substituicdo do sensor, com o
processo em curso. Particularmente
em conjunto com o sistema automati-
co de limpeza e calibracdo, o Ceramat
alcanga a méxima disponibilidade do
ponto de medicdo com um minimo
esforco de manutencao.

Também é ideal para medicdo com
sensores Opticos.

Fatos e caracteristicas
- Vedacdao de ceramica ao processo:

- A dureza extremamente alta
(escala de Mohs 9) previne o
desgaste da superficie de
vedacao em fluidos abrasivos.

« Praticamente resistente
ao desgaste

- Estanquidade maxima e perma-
nente gracas as superficies de
vedacao revestidas e polidas

« Alta resisténcia mecanica

« Alta estabilidade da temperatura
« Alta resisténcia quimica

« Esterilizavel

- Plug & play para todos os fluidos
de processo, gracas ao multiplugue
central

— Design a prova de corrosao
com superficies lisas

- Todo o trabalho de manutencao
pode ser feito no local

- Acionamento de facil substituicao
sob as condi¢des de processo

- Enxague por ciclone para um
excelente efeito de limpeza

- Enxague das cavidades para
precisdo nos valores medidos
e melhor higiene

- Protecéo para desmontagem
do sensor em conjunto com
Uniclean 900/Unical 9000

- Maior profundidade de imersdo do
sensor

- Comprimento do sensor standard
(225 mm)

- Versdo especial para eletrodos com
eletrdlito liquido pressurizavel
(para sensores de 250 mm com
reservatorio de eletrdlito)

- Corpo externo em contato com o
processo de PVDF ou PEEK, reforca-
do com fibra de carbono

- Medicdo com sensores Opticos
(@12 mm ou %2")
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Ceramat WA 150

Linha de produtos

Unidade basica WA 150- D D D D D D - D D D

Protecédo contra explosao Zona 0 ATEX
Sem N

Sensor Sensor, @ 12 mm, com PG 13,5
Sensor de pH, @ 12 mm, pressurizado
Sensor 6ptico, @ 2" (12,7 mm)
Sensor 6ptico, @ 12 mm
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Material da gaxeta FKM
EPDM

FFKM / FKM
FFKM / EPDM

EPDM - FDA
FFKM - FDA
FFKM
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Material do alojamento da PEEK com protecdo do sensor integrada
sonda e do soquete do PVDF com protecao do sensor integrada
sensor

PEEK sem protecao do sensor integrada
PVDF sem protecao do sensor integrada

PEEK sem protecao do sensor integrada, soquete de sensor longo, 1.4571
PEEK sem protecao do sensor integrada, soquete de sensor longo, C22
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PVDF sem protecao do sensor integrada, soquete de sensor longo, 1.4571
PVDF sem protecao do sensor integrada, soquete de sensor longo, C22

PEEK sem protecao do sensor integrada, soquete com anel raspador em PEEK

PEEK sem prot. sensor integr., soquete com protecao total do sensor, 1.4571
PVDF sem prot. sensor integr., soquete com protecéo total do sensor, 1.4571
PEEK sem prot. sensor integr., soquete com protecdo total do sensor, C22
PVDF sem prot. sensor integr., soquete com protecdo total do sensor, C22
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Conexao de processo Flange, fixo, 1.4571, PN10/16, DN 50
Flange solto, 1.4571, PN10/16, DN 50
Flange solto, 1.4571, PN10/16, DN 65
Flange solto, 1.4571, PN10/16, DN 80
Flange solto, 1.4571, PN10/16, DN 100
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Flange solto, 1.4571, PN40, DN 50
Flange solto, 1.4571, PN40, DN 65
Flange solto, 1.4571, PN40, DN 80
Flange solto, 1.4571, PN40, DN 100
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Tubo para laticinio DN 50
Tubo para laticinio DN 65
Tubo para laticinio DN 80
Tubo para laticinio DN 100

Flange solto, ANSI 316, 150 Ib, 2"
Flange solto, ANSI 316, 150 Ib, 2 1»"
Flange solto, ANSI 316, 150 Ib, 3"
Flange solto, ANSI 316, 150 Ib, 3,5”
Flange solto, ANSI 316, 150 Ib, 4”

Flange solto, 1.4571, PN10/16, DN 65, removedor de depdsitos, EPDM
Flange solto, 1.4571, PN10/16, DN 80, removedor de depdsitos, EPDM
Flange solto, 1.4571, PN10/16, DN 65, revestido de EPDM
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Versao especial Sem 0 0 O

Outras configuragdes destas opgdes podem estar disponiveis a pedido.
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Especificacoes

Sondas e Controladores

Temperatura do processo admissivel

Durante o movimento 5...120 °C, brevemente (30 min) 140 °C

Pressdo do processo admissivel

6bar(a0..120°C)
16 bar(a0..40°C)

Durante o movimento
Estatico em posicao de servico

Sensores

225 mm, acoplamento roscado PG-13.5
250 mm com sensores de eletrdlito liquido pressurizados
Sensores épticos @ 12 mm, @ 12,7 mm (2")

Alimentacao de ar

4 .7 bar

Profundidade de imersao

Aprox. 135 mm, dependendo da conexao de processo

Conexao de processo

Flanges DN 50/DN 65/DN 80/DN 100
Flanges DN 65/DN 80 com remocéo de depositos pneumatica

Flanges ANSI 2', 2 2", 3", 314", 4"
Unido roscada para tubo de laticinio DN 50/DN 65/DN 80/DN 100

Saida Conexédo para niple de mangueira com porca de acoplamento (Unical 9000/Uniclean 900)
Fechamento interno por discos de ceramica
Entrada Conexao multiplugue Unical/Uniclean

Fechamento interno por discos de ceramica

Funcées especiais

Enxague das cavidades interiores

Materiais em contato com o processo

PEEK refor¢ado com fibra de carbono ou PVDF reforcado com fibra de carbono; ceramica
(6xido de aluminio); O-rings feitos de EPDM, FKM ou FFKM

Alojamento

Aco inoxidavel 1.4571

Protecao

IP 66

Conexdo para Uniclean 900/Unical 9000

Conexdo multiplugue compacta

Protecédo do sensor no processo

Protecéo integrada da sonda feita de PVDF (reforcado com fibra de carbono) ou PEEK
(reforcado com fibra de carbono), soquete de sensor com tubo de protecdo de Hastelloy C22,
PEEK, 1.4404, titanio

Interruptor de limite

Controle da posicao do limite elétrico sem contato, em conjunto com Unical
9000/Uniclean 900 ou interface de fluidos standard ZU 0631

Certificados Certificado de inspegao 3.1 (opcional)
ATEXII1GDcll
Profundidade de imersao
Profundidade de imersdo comparati-
vamente grande, com design bastante
compacto:
Ceramat Sonda retrétil
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Ceramat WA 150

Exemplos de design

Sensor com eletrolito sélido, Sensor com eletrolito liquido,
225 mm pressurizavel, 250 mm
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Desenhos dimensionais

Conexao para Unical 9000 (X)
Mangueira de drenagem DN 8 EPDM

Entrada da pressdo do sensor

Cabo de conexdo do
sensor

Multiplugue \

Suporte da
mangueira i

Porca de
acoplamento

|
Aprox. 800 mm de espaco para instalacao do sensor

Conexao de processo,

M T por exemplo, Flange, DN 50
[ PN 16, 1.4571 \ l

Aprox. 600 mm de espaco para conexao da mangueira

{
\ \ i }
Ll 1 N .
‘ T Parafuso sextavado M16 x 65 E |
< (24 mm A/F) i A
ik | al *
— Alojamento da sonda ‘ -
o 1 T Protecédo do sensor integrada, o
™ 7 opcionalmente sem = i
@50 250
Min. @
Min. @ 52,6
52,6

Conexao de processo para tubo de laticinio

Todas as dimensdes em milimetros
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Ceramat WA 150

Exemplos de design da conexéo de processo

Conexao de processo por flange Conexao de processo para tubo de laticinio
DN 50...DN 100 DN 50...DN 100

Conexao de processo por flange com

removedor de depésitos pneumatico

Para remocao de incrustacdes quebradicas (por exemplo,

oxido de calcio), sem interrupcao do processo.

Principio funcional: foles elastoméricos movidos pneumaticamente

Especificagoes

Conexao do ar Niple de mangueira DN 6
(acionamento)

Valvula de alivio de pressdo  Valores padrao de fabrica correspondentes a
pressao de processo

Acessérios recomendados Redutor de pressao com manémetro ZU 0670,
soquete de sensor, longo, ZU 0672 ou ZU 0673

Operagdo com Unical 9000/  “Kit complementar de vélvulas externas”
Uniclean 900 necessario

Materiais em contato EPDM ou FKM
Com 0 processo

Conexao de processo Flange DN 65 ou DN 80
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Acessorios para Ceramat WA 150

Acessorios N° p/ pedido

Chave de montagem para Ceramat ZU 0648

Chave de montagem para sensor, 19 mm ZU 0647

Interface de fluidos standard (SM), PP/FKM ZU 0631

Interface de fluidos standard (SM), PEEK/FKM ZU 0631/PEEK-FKM
Interface de fluidos standard (SM), PEEK/EPDM ZU 0631/PEEK-EPDM
Interface de fluidos standard (SM), PEEK/FFKM ZU 0631/PEEK-FFKM
Vélvula de controle manual pneumaticamente acionada ZU 0646

Valvula para fluido adicional pneumaticamente controlada 3/8” ZU 0669

Adaptador para fluido adicional, PEEK/FKM ZU 0654/1
Adaptador para fluido adicional, PEEK/EPDM ZU 0654/2
Adaptador para fluido adicional, PEEK/FFKM ZU 0654/3
Adaptador para fluido adicional, aco 1.4571/FKM ZU 0655/1
Adaptador para fluido adicional, aco 1.4571/EPDM ZU 0655/2
Adaptador para fluido adicional, ago 1.4571/FFKM ZU 0655/3

Protetor de flange DN 80, PEEK ZU 0595

Protetor de flange DN 80, PVDF ZU 0596

Protetor de flange DN 100, PEEK ZU 0597

Protetor de flange DN 100, PVDF ZU 0598
Fornecimento de ar para sensores pressurizados, 0,5 ... 4 bar ZU 0670/1
Fornecimento de ar para sensores pressurizados, 1 ... 7 bar ZU0670/2
Mangueira, 20 m (extensao para ZU 0670) ZU 0713

Mangueira de descarga ZU 0889

Certificado de inspecao 3.1 conforme a EN 10204 ZU 0268/WA15n

Valvula de retencao para Ceramat WA 150

wor. [ [0

Material do alojamento, Aco inoxidavel 1.4404
corpo da vélvula PEEK E
Material da gaxeta FKM A

EPDM B

FFKM C

FKM FDA F

EPDM FDA E

FFKM FDA H
Conexao de entrada, rosca GV 4
fémea Gl 8
Conexao de saida, rosca GY 4
macho Gl 8
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Ceramat WA 150

Gaxetas para Ceramat WA 150

Conjunto Material em contato com o processo N° p/ pedido
Flange ou tubo de laticinios A FKM ZU 0624

B EPDM ZU 0625

C FFKM ZU 0626

E EPDM FDA ZU 0661

Soquetes de sensor para Ceramat WA 150

N° p/ pedido
Soquete de sensor com O-rings montados
Soquete de sensor PEEK/O-rings FKM ZU 0616
Soquete de sensor PEEK/O-rings EPDM ZU 0617
Soquete de sensor PEEK/O-rings FFKM ZU 0618
Soquete de sensor PEEK/O-rings EPDM FDA ZU 0619
Soquete de sensor PVDF/O-rings FKM ZU 0620
Soquete de sensor PVDF/O-rings EPDM ZU 0621
Soquete de sensor PVDF/O-rings FFKM ZU 0622
Soquete de sensor PVDF/O-rings EPDM FDA ZU 0623
Soquete de sensor longo com O-rings montados
Este soquete de sensor é recomendado para incrustagdes quebradicas
(por exemplo, 6xido de calcio)
Soquete de sensor longo 1.4571/0-rings FKM ZU 0672/A
Soquete de sensor longo 1.4571/0-rings EPDM ZU 0672/B
Soquete de sensor longo 1.4571/0-rings FFKM ZU 0672/C
Soquete de sensor longo Hastelloy/O-rings FKM ZU 0673/A
Soquete de sensor longo Hastelloy/O-rings EPDM ZU 0673/B
Soquete de sensor longo Hastelloy/O-rings FFKM ZU 0673/C
Soquete de sensor, protecao total do sensor com O-rings montados
Este soquete de sensor é recomendado para incrustagoes quebradicas
(por exemplo, 6xido de calcio).
Além disso, o sensor fica mais protegido mecanicamente.
Soquete de sensor, protecao total do sensor 1.4571/0-rings FKM ZU 0808/A
Soquete de sensor, protecao total do sensor 1.4571/0-rings EPDM ZU 0808/B
Soquete de sensor, protecao total do sensor 1.4571/0-rings FFKM ZU 0808/C
Soquete de sensor, protecao total do sensor Hastelloy/O-rings FKM ZU 0820/A
Soquete de sensor, protecao total do sensor Hastelloy/O-rings EPDM ZU 0820/B
Soquete de sensor, protecao total do sensor Hastelloy/O-rings FFKM ZU 0820/C

Soquete de sensor com O-rings montados e anel raspador com borda de raspagem feita de PEEK

Este soquete de sensor é recomendado para fluidos aderentes e para particulas
no fluido de processo.

Soquete de sensor PEEK/O-rings FKM (com anel raspador) ZU 0705
Soquete de sensor PEEK/O-rings EPDM (com anel raspador) ZU 0706
Soquete de sensor PEEK/O-rings FFKM (com anel raspador) ZU 0707
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